
 ｱﾌﾟﾘ(制振装置) 

機能性表面 

次世代のマイクロ・ナノスケール加工や加工システムのインテリジェント化、機能性材料を用いた 

デバイスの研究・開発を通してシステムデザイン的思考力を備えたエンジニアの育成を目指しています 

求めている人材 

研究環境 

既読 

Mail: murakami@ams.sd.keio.ac.jp(修士1年 村上)         Web:http://www.ams.sd.keio.ac.jp/ 

上記日程以外でもいつでも見学OKです。質問はメールorホームページでどうぞ!! 

研究室公開：    

研究室説明会: 

Weekday     13:00～ 

11/25(月) 16:30～  14棟DR7 

11/29(金) 12:30～  14棟DR7 

場所: TC棟2階205号室 

           14棟6階616号室 

ﾊﾟﾗﾒｶ制御 超精密加工機 

微小光共振器 

200µm 

Hybrid制御加工 

募集人数６人 


